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摘要(译)

提供一种制造有机EL显示器的方法，包括绝缘基板，电源端子，排列在
基板上的多个像素，每个像素包括有机EL元件和像素电路，以及覆盖像
素电路的有机平坦化膜并且插入在有机EL元件和基板之间，包括选择可
以从像素识别为暗点和/或亮点的像素，并且照射包括在所选像素中的像
素电路的位于其间的部分。有机平坦化膜和具有能量束的基板穿过基
板，以将包括在所选像素中的有机EL元件与电源端子电断开。
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